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解 説 高ベータの敵：抵抗性壁モード

…………………… 武 智 学，松 永 剛，白 石 淳 也，徳 田 伸 二，飛 田 健 次 １４７

小 特 集 ドライエッチングの科学と技術の新局面

１．はじめに ………………………………………………………………………… 斧 高 一 １６３

２．ドライエッチングのモデルとその実験検証 ………………… 斧 高 一，江利口浩二 １６５

３．ドライエッチング表面解析：原子スケールアプローチ …………………… 浜 口 智 志 １７７

４．高誘電率（High-k）材料のドライエッチング 斧 高 一，高 橋 和 生，江利口浩二 １８５

５．低誘電率（Low-k）材料のドライエッチング ………………… 関 根 誠，堀 勝 １９３

６．中性粒子ビームによる究極のトップダウン加工 …………………………… 寒 川 誠 二 １９９

７．マイクロプラズマジェットによるマスクレスドライエッチング ………… 一 木 隆 範 ２０５

８．おわりに ………………………………………………………………………… 斧 高 一 ２１０

Plasma and Fusion Research 掲載論文アブストラクト……………………………………………………………………… ２１３

インフォメーション ………………………………………………………………………………………………………………

幅広いアプローチ活動だより�

JT-60 共同研究優秀賞の選考結果について

【人事公募】

２１５

Plasma & Fusion Calendar ……………………………………………………………………………………………………… ２１７

本 会 記 事 ………………………………………………………………………………………………………………

専門委員会応募に対する採択の結果／学会賞候補者の募集

２１９

表紙の絵
トカマクのリップル磁場配位でバナナ軌道を描く無衝突アルファ粒子のポアンカレマップ．縦軸は角運動量に比例する磁束関数，横軸は隣
接TFコイル間のトロイダル角である．1.5 MeVでのリップル共鳴からエネルギーがずれると開いた軌道の割合が増え，衝突でアイランド
軌道へ移ることにより拡散が増大するため，アルファ粒子の拡散係数は共鳴エネルギーの両側で極大となるエネルギー依存性を示す．
（Hideyuki MIMATA et al., Plasma and Fusion Research Vol.4, 008 (2009) http://www.jspf.or.jp/PFR/）
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